






















































































专利名称(译) 荧光观察用装置

公开(公告)号 CN1777802A 公开(公告)日 2006-05-24

申请号 CN200480010737.6 申请日 2004-05-19

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 川俣健
丰原延好

发明人 川俣健
丰原延好

IPC分类号 G01N21/64 A61B1/00 A61B1/04 A61B5/00 G02B5/22 G02B5/28 G02B21/06 G02B21/16 G02B23/24 
G02B23/26

CPC分类号 G02B21/16 A61B1/042 A61B1/043 A61B5/0071 A61B5/0084 G01N21/6458 G02B5/285 G02B23/2469 
G02B23/26

优先权 2003316995 2003-09-09 JP
2003181614 2003-06-25 JP
2004109327 2004-04-01 JP

其他公开文献 CN1777802B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的荧光观察装置具有：仅使照明光中的特定波长的激励光透过的
激励滤光片，以及仅使通过向标本照射前述激励光而由该标本产生的荧
光透过并遮挡该激励光的吸收滤光片，构成为：使前述激励滤光片的长
波长侧半值波长和前述吸收滤光片的短波长侧半值波长之间的间隔为
1nm至6nm的范围。并且，本荧光观察装置构成为：当湿度从10％变化
到95％时，前述激励滤光片和前述吸收滤光片的半值波长的变化在0.5
nm以内。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9ed63c14-e907-46db-846a-76bcdfdbf830
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033556153/publication/CN1777802A?q=CN1777802A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1777802

